                                                                         　平成２６年 ５月
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
微細構造解析プラットフォーム

平成２６年度 電子顕微鏡講習会（講義）のお知らせ
　名古屋大学超高圧電子顕微鏡施設では、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業を推進中です。事業の一環として、透過型電子顕微鏡を研究に用いることを意図している企業の研究者および外部の大学、公的機関の研究者、学生を対象に、電子顕微鏡講習会（講義）を下記要領で実施します。
　
                                          記
○　講　 　　 義 ：電子顕微鏡の基礎

　 　 日　  時 ：平成26年8月5日（火） 9:30 ～ 17:00
   　     9:30 ～ 11:30   電子顕微鏡概論


量子工学専攻

山本 剛久 教授
  　     12:30 ～ 14:00   ＴＥＭ 結像理論


ｴｺﾄﾋﾟｱ科学研究所
齋藤 晃 准教授
     　  14:00 ～ 15:30   回折コントラストの基礎
ｴｺﾄﾋﾟｱ科学研究所
武藤 俊介 教授
         15:30 ～ 17:00   S/TEM による分析

ｴｺﾄﾋﾟｱ科学研究所
武藤 俊介 教授

  17:00 ～         超高圧電子顕微鏡施設見学（希望者のみ）
       場 　 所 ： 名古屋大学　ＥＳ総合館　１階　ＥＳホール
費　  用 ： 受講無料 
　　　 定　　員 ： 20名程度　（申込者多数の場合は調整することがあります）
　　　 申 込 期 限  ：平成26年 7月 22日（火）まで
　申 　込 　先 ：「超高圧電子顕微鏡施設ナノテクノロジープラットフォーム事務局」

　　 　 申込用紙に御記入の上、E-mailでお申込み下さい。

                E-mail : nanoplat@nagoya-microscopy.jp
  問い合わせ先：052-789-3632
※装置の利用をご希望の方は、別途ご相談ください。

　17時から予定をしている見学にお申し込みをしていただき、相談を承ります。

　または、別の日程を調整いたしますので、申込書にお書き添えください。

名古屋大学エコトピ科学研究所

超高圧電子顕微鏡施設

ナノテクノロジープラットフォーム実施責任者

丹司　敬義
                                                                         　　平成２６年　　月
申込書

平成２６年度 電子顕微鏡講習会の参加を申し込みます。
１．受講希望者の情報

　所属名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受講希望者　
１．氏 名                 　     　　　　　　（ 職名または学生身分            　　　 ）
 　　 E-mail                      　 　　　　                                           
２．氏 名                 　     　　　　　　（ 職名または学生身分            　　　 ）
 　　 E-mail                      　 　　　　                                           
２．見学希望　　有　・　無　　（どちらかを○で囲ってください）

　　※利用相談をご希望の場合には有に○をしてください。
３．利用相談希望の方は、以下に簡単な内容を記述してください。
例）TEMを用いた微粒子の観察をするため、試料作製装置の機器利用をしたいので、実技講習をして欲しい。

TEMの経験はないので、代行で観察してほしい。など。

　　 

申し込み先　　　

名古屋大学エコトピア科学研究所超高圧電子顕微鏡施設

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム微細構造解析プラットフォーム事務局

E-mail : nanoplat@nagoya-microscopy.jp
